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摘要(译)

底座具有多个凸起或凹槽。每个凸起或凹陷对应于一个振动元件通道。
每个振动元件具有多个MUT元件。每个MUT元件发送和接收超声波。多
个MUT元件布置在每个凸起或凹陷中。因此，每个振动元件可以发送和
接收具有沿着凸起或凹陷的表面弯曲的辐射表面的超声波。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/e4094c6a-81f4-409c-a5ec-323b36fd51b5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040939490/publication/US2009204001A1?q=US2009204001A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220090204001%22.PGNR.&OS=DN/20090204001&RS=DN/20090204001

